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仕様
 ◆ シャフト回転速度 :100 ~ 3,000 rpm  ◆設定可能な回転時間 :1 秒  ~ 60 分  ◆最大試料サイズ : φ40mm
※オプションで、アクリルカバーをつけることができます。

t = X Y2 R
t : 膜厚
X,Y : 研磨痕の測長結果
R : 研磨で使用した鋼球の半径

※写真のアクリルカバーはオプションです。

測長した Xと Y及び、研磨で使用
したボールの半径から、上記の
式を元に膜厚を算出します。

次に、作成された研磨痕を観察し、
上図の Xと Yの距離を測長します。

はじめにダイヤモンドスラリー
を滴下し、回転する鋼球で試料
表面を研磨します。

 

簡易膜厚測定用研磨機
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